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PROTOKOL

gtosowania tajnego na posiedzeniu Komisji Wyborczej Wydziatu Mechatroniki
i Lotnictwa w dniu 11.02.2020 r. w sprawie wyboru przewodniczgcego, zastepcy
przewodniczgcego i sekretarza komisji

Na 6 cztonkow Komisji Wyborczej Wydziatu Mechatroniki i Lotnictwa
uprawnionych do gtosowania w posiedzeniu uczestniczyto 6 osoéb.

W gtosowaniu wzieto udziat 6 os6b uprawnionych do gtosu.

Po sprawdzeniu kart za wazne uznano 6 gtosow, a w tym:

1. Za wyborem na przewodniczgcego dr. hab. inz. Ryszarda CHACHURSKIEGO
gtosowato 5 osob, przeciw 0 oséb, wstrzymata sie od gtosowania 1 osoba.

2. Za wyborem na zastepce przewodniczacego dr. hab. inz. Zdzistawa
LEGOWSKIEGO gtosowato 5 osob, przeciw 0 oséb, wstrzymata sie od
gtosowania 1 osoba.

3. Za wyborem na sekretarza komisji por. mgr. inz. Dawida GOZDZIKA
gtosowato 5 osdb, przeciw 0 oséb, wstrzymata sie od gtosowania 1 osoba.

Tym samym Komisja Wyborcza Wydziatu Mechatroniki i Lotnictwa wybrata:
Na przewodniczgcego

dr. hab. inz. Ryszarda CHACHURSKIEGO

Na zastepce przewodniczgcego

dr. hab. inz. Zdzistawa tEGOWSKIEGO

Na sekretarza

por. mgr. inz. Dawida GOZDZIKA

CZLONKOWIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ:

1. mjr dr inz. Marcin WARCHULSKI <

=

2. por. mgr inz. Dawid GOZDZIK ~



